






































































专利名称(译) 有机层沉积设备、有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 CN106611817A 公开(公告)日 2017-05-03
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代理人(译) 杨莘

优先权 1020150149735 2015-10-27 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

公开了有机发光显示装置、用于沉积有机发光显示装置的有机层的设
备，以及通过使用该设备制造有机发光显示装置的方法。用于沉积有机
层的设备包括沉积部，沉积部包括与衬底间隔开的沉积组件。沉积组件
包括配置为加热沉积材料的沉积源、安装在沉积源上的沉积源喷嘴单
元、面对沉积源喷嘴单元的多个图案板以及布置在沉积源与多个图案板
之间的源遮板。沉积源喷嘴单元包括沉积喷嘴。多个图案板包括多个第
一图案化缝隙和多个第二图案化缝隙中的至少一个。源遮板配置为根据
沉积源与衬底的相对位置允许沉积材料穿过多个图案板中的一个。
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